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摘要(译)

制造有机EL元件的方法，包括：在其上形成有涂膜的基板放置在真空室
中的状态下，通过连接到其上的真空泵降低真空室的内部压力，通过施
加有机发光层的材料形成的涂膜。基质;并且通过降低真空室的内部压力
来净化所施加的薄膜。二苯胺用于连接到真空室内部的真空泵的一部
分。降低真空室的内压，使得二苯胺分子从真空泵飞入真空室，并将一
些分子带入涂膜中，并进行净化以使涂膜中二苯胺的含量在大于0nm的
范围内。 / cm 3 至13.8nmol / cm 3 。
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